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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRTA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES______________________ 
E. S. D. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMLWCIO 

Re: Expediente No. 05.027.998 
Solicitud a nombre de McNeil-PPC, Inc 

No. 05-027998- -00011-0000 
Fecha: 2009-12-16 16:14:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR 
Ira. 2 PATENTES Eve: 1 REGDLPOSITO 
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 43 

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al 
pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6, obrando como 
apoderada sustituta de acuerdo con los escritos de sustitución y de ratificación 
que acompao de la sociedad McNeill-PPC, Inc domiciliada en Skillman, New 
Jersey, interpongo recurso de reposicion contra la resolución No. 6113 del dIa 30 de 
noviembre de 2009, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, 
pot medio de la cual niega la solicitud. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

1,En primer lugar, la resolución acusada nümero 61113 seæala ’Que frente al 
anterior requerimiento se solicitd una prdrroga de tIrminos j se presentd respuesta mediante 
memorial deficha 20 de octubre de 2009 radicado bajo ci nümero 05-027998-00008-0000, 
sin embargo, tanto la solidtud deprorroga, como k respuesta qportada, fueron presentadaspor 
un tpoderado d/Łrente al reconocido para actuar validamente dentro del trÆmite administrativo, 
sin haberse aliegado el memorial de sustitucidn del poder poT pane del apoderado principal 
conforme lo establece el antIculo 66 del C.P. C. 0 Ufl nuevo documento de poder que revoque el 
anteriormente conferido ’ 

Sobre ci particular quiero informar que debido a un ERROR MATERIAL la 
sustitución del poder que hace la apoderadajlMENA ESCOBAR U1UBE no fue 
adjuntada al memorial de prórrogal, aunque la manifestación del acto de 
sustitución S1 SC 11120 en dicho escrito. La persona encargada de efectuar este 
proceso material, formal y mecnico lo oividó de forma involuntaria. Este simple 
error material sin intención, es claro al ver la fecha del escrito de sustitución que 
acompaæo cuyo sello de notaria es de 1 de abril de 2009, lo cual es un claro 
indicio que la intención manifiesta en el documento dc sustituir estos asuntos ya 
existla y habla surgido al mundo jurIdico con anterioridad a la presentación del 
memorial esto es, 4 de septiembre de 2009. Al respecto ilamo la atención de ese 
despacho al hecho que la voluntad de la doctora JIMENA ESCOBAR URTBE 
siempre fue sustituir sus facultades en la Doctora DILIA RODRIGUEZ 
D’ALEMAN, como lo demuestra ci nacimiento del acto jurIdico de la sustitución 
con anterioridad a la presentación de los memoriales. En este sentido, el acto 
jurIdico de sustitución si nació a la vida jurIdica, si se manifesto pero lo inico que 
faltó fue allegar el documento que lo contenla ci cual se estÆ presentando con 
este escrito. 
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Para estos’ as la icy ha previsto la figura, de la ratificación por medio de la cual 
ci apoderado inicia1, en este caso la DOCTORA JIMENA ESCOBAR URIBE, 
maiilfithtade forma unilateral su voluntad con el fin de validar Un acto que en su 
nombç  e1ebró otra, en este caso la DOCTORA DILTA RODRIGUEZ 

Es por do que acompaæo a este escrito de recurso copia 
autØntica del poder otorgado pot la sociedad mencionada a la DOCTORAL 
JIMENA ESCOBAR en donde claramente se sefiala la facultad de la ratificación 

Un escrito de raiificación donde la DOCTORAL JIMENA ESCOBAR ratifica 
todas las actuaciones hechas por la DOCTORAL DILIA RODRIGUEZ 
D’ALEMAN, quedando subsanadas todas y cada una de las actuaciones hechas 
pot esta üliinia que fueron efectuadas sin sustitución. 

En consecuencia, solicito a ese despacho tener en cuenta este aspecto del error 
material y que la Doctora ESCOBAR ha subsanado cualquier vicio con la 
ratificación y la sustitución que se adjunta a ese memorial. 

2. En otros casos, ese despacho ha manifestado que cuando ci acto juridico 
surge a la vida jurIclica y no se ha presentado ci documento formal que lo 
contiene, ha procedido a reconocer como presentado y cumplido ci requisito. 
Este es ci caso del expediente 06-034.897 en ci cual ci documento de cesión no se 
presentó cuando se requirió, sino vencido ci tØrmino, pero dicho despacho lo 
aceptó con posterioridad al vencimiento del tØrmino, porque el acto jurIdico de la 
cesión ya habla surgido a la vida jurIdica. Dc igual forma debe ese despacho 
proceder en ci caso de la sustitución ya que para la fecha de presentación de lit 
prórroga y del memorial de contestación ya habla nacido a la vida jurIdica ci acto 
de sustitución y lo u5nico que faitaba era la prescntación del documento en donde 
constaba lit misma, sin oividar que la manifestación del acto de sustitución si se 
hizo en los memoriales, en aras de la aplicación del principio de 
IMPARCIALIDAD ADMINISTRATIVA de que tratan los artIculos 209 de la 
Constitución PolItica; 2 dc la icy 58 de 1982 y 3 (inciso 6) del Código 
Contcncioso Administrativo. A este respecto ha dicho la Corte Constitucional lo 
siguiente, que, aunque referido a las decisiones judicialcs, es naturahncntc 
aplicabie a las decisiones adniinistrativas: 

’Todo tribunal,j en especial hi Corte Constitucional, tiene la oblzgacidn de ser consistente con 
sus decisionesprevias. Ello deriva no solo de eleinentales consideraciones de se!uridadjurIdica - 
pues las decisiones de losjueces deben ser raonablemente prezisibles - sino tanzbiIn de respeto 
al princpio de gualdad. puesto que no esjusto que casos guahs sean resueltos de inanera 
distinta por un mismo jue. Por eso, al gunos sectores de hi doctrina consideran que el 
respeto aprecedente es al derecho lo que el prindpio de universaliaciOn y el imperativo 
categOrico son a hi Øtica, puesto que es buenjue aquel que dicta una decisiOn que estarla 
distuesto a suscribir en otro sul,uesto diferente aue iresente caracteres andloc’os v auc 
efectivamente lo hace (vei entre ofros, Luis Prieto Sanchis, <Notas sobre hi InerpretaciOn 
Constitucional> en Revista del Centro de .Estudios Constitucionales, No. 9, Madrid, 
niajo/agosto de 1991)))! (el subrayado es nuestro). 

Notas sobre la Interpretación Consiituciona.l en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, No. 9, 
Madrid, mayo/agosto de 1991 
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Con base en todas las anterlores consideraciones, atentamente solicito a ese 
despacho qu i la luz de las normas citadas, de los principios jurIdicos que nos 
indican, que n un estado de derecho se debe velar pot la efectividad de los 
derŁchcŁs-dŁ los particulares, subsane ci infortunado error que llevó a esta 
situación y que, pot lo tanto, proceda a revocar la resolución acusada 61113. 

3. La petición que hago en el punto anterior estÆ sustentada en la siguiente 
normatividad: 

3.1. Inciso 5 del artIculo 3 del Código Contencioso Administrativo: 
Indica claramente esta disposición que "en iirtud delprincipio de eficacia, se tendrJ en 
cuenta que los Jrocedimientos deben lo grar su finalidad, removiendo de ofido los obstdculos 
puramenteforinalesv evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios ifr 
procedimiento podrJn sanearse en cualquier tiempo apetiddn del interesado" (el subrayado es 
nuestro). Con base en lo anterior, expresainente solicito que se subsane ci error 
formal cometido y se siga adelante con ci tilmite de la presente solicitud. 

3.2. ArtIculo 4 del Códic?o de Procedimiento Civil: ArtIculo 228 de la 
Constitución Nacional y articulo 2 del Código Contencioso Administrativo: 
La primer norma citada establece que "al interpretar hi lej’procesal, eljue deberd tener 
en cuenta que el objeto de los procediinientos es hi efectividad de los derechos reconoddos por hi 
fry sustantiva" En ci mismo sentido, ci artIculo 228 de la Constitución Nacional 
establece, en relación con las actuacioncs de la administración de justicia, que en 
ellas brevahcerd el derecho sustandal". Finalmcntc, en ci artIculo 2 del C.C.A. se 
indica que los funcionarios debcrÆn tener en cuenta que la actuación 
administrativa tiene pot objeto, entre otros, "hi efectividad de los derechos e intereses de 
los adininistrados". Vemos, pues, que nuestra normatividad da supremacla a lo 
sustancial, a lo fundamental, a lo dc fondo sobre lo procesal, lo de trÆmitc, lo 
meramente formal y que ese despacho debe dat prioridad a los dcrcchos de mi 
representado removiendo su error de no haber adjuntado ci memorial de 
sustitución en ticmpo. 

3.3. ArtIculo 83. de la Constitución Politica: 
Se establece en este artIculo que "las actuaciones de losparticuhires (.) deberdn ceiirsc a 
los postuhidos de hi buena fØ hi cual Se presuinird en todas his gestiones que aquellos 
adelanten(...)" (el subrayado es nuestro). Atentamente solicito que ese despacho 
presuma la buena fØ de mi mandante en el sentido de que este desafortunado 
error fue cometido involuntariamente y que queda subsanado de la forma que se 
explica y presenta en ci numeral 1. 

Tenicndo en cuenta todo lo dicho en este recurso, solicito a usted lo siguientc: 

a). Que de conformidad con lo previsto pot los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso 
2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se 
rcsuclvan TODOS los argumentos y TODAS las cucstiones planteadas asI 
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como las quo acan con rnot’o de £ste recursc 

b). Que. se rev#ekresoludón No. 6911 A expedAlor dl Supeni tendentØ de 
1ndusfl’., y seproceda a uir ciin ci trmmite de Ia solicitud de la 
re 

Seæor Superintendente, 

DILIA MAR4 RODRIGUEZ D’ALEMJ\L 
C.C. 41 65482 depgcsfI 

\ I’ 

T.P. 20824 CSj-
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EXPEDIENTE No 05027.998 
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE !fINil-PPC, Inc.: 

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de ml firma, 
domlcifiada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a usted 
que sustituyo el poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ 
D’ALEMAN, domicifiada en Bogota, D.C., portadora de la tarjeta 
profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron 
conferidas para este caso. 

ES 
Ł Oi4 

URIBE 
C.C. 39.7794$2 de UsaquØn 
T.P. 68.228 

Acepto sustitución 

EDMARODRI 
C.C. 41.654.88 
T.P. 20.824 

D’ALEMAI( 
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SUPERINTENDENCIAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expediente No. 05.027.998 
Solicitud de patente a nombre de McNeil-PPC, Inc. 

Yo, JIMENA ESCOBAR URtBE, identificada como aparece al pie de mi firma, 
de acuerdo al poder que adjunto en copia autØntica y que ya obraba en ci 
expediente, con base en la especial facultad que me otorgó ci mandante para 
ratificar, RATIFICO todo 10 actu2do pot la Doctora Dilia Rodriguez 
D’Aleman en ci expediente de la referenda, en especial la presentación que hizo 

ci 20 de octubre de 2009, dandO respuesta a! oficio Nt. 06689 not&ado por 
fijación en lista’ del 11 de junio de 2009 

Atentamente. 

JIMENA ESCOBAR URIBE 
C.C. 39.779.452 de Usaquen. 
T.P. 68.228 
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NOTARIZED AND LEGALIZED 

EsCOBAR URIBEAsocUDOS 
Carters I IA No. 94-7601.303. P.O. Box 94948, SantafØ di Bogota Colombia S.A. 

Ida.: (571) 6162051 -6162061 -6161839-6161869 
Fax (571) 6161889 

POWER OF ATTORNEY 

The undersigned 
BERNARD F. PLANTZ 

acting on behalf of and representing 
MCNEILŠPPC, INC. 

domiciled in GRANDVIEW ROAD 

SKILLMAN, NEW JERSEY 

08558 
hereby appoint 
JIMENA £SCOBAR-L1RWE Y/O IGNACIO 
FSCOBAR-(JJ?JBE 
domiciled in Bogota, Colombia 
CARRERA 11 ANo. 94-76 OF. 305-306 

as our true and legal attorneys with the necessary 
powers: I. to apply to the administrative, judicial and 
police authorities of the Republic of Colombia, in any 
instance, or appeal, for obtaining registration of 
patents, utility models, industrial designs, commercial 
ensigns and names, trademarks, copyrights and 
neighbouring rights, plant varieties, health licenses as 
well as their assignments, extensions, renewals, 
changes of name and domicile; 2. to prepare, apply 
for, obtain, execute and register contracts, licenses, 
authorizations and registrations of any kind; 3. to 
intervene as plaintiffs or defendants, in any instance or 
appeal, before any judge, court, tribunal, corporation, 
public officer or authority in any, judicial, 
administrative or police action, such as: actions 
dealing with commercial ensigns and names; 
oppositions against trademark registrations; caducity 
and nullity actions; recovery actions, actions arising 
front obtainment and working of license agreements; 
actions dealing with unfair competition; criminal 
actions; actions claiming indemnity for damages, 
complaints or remarks on all sort of industrial 
property matters; the performance of precautionary 
measures, and in any other similar action, measure or 
appeal related to industrial property matters, 
copyrights and neighbouring rights and obtentor of 
plant varietie’s rights. 
To this effect, we hereby authorize them to file 
applications, make descriptions, amendments, protests, 
declarations, oppositions, cancellations, appeals and 
claims; to pay taxes, quotas and liens as provided by 
law; to waive or abandon granted rights or rights in 
process of being granted, to receive all kind of 
documents and securities; to issue the respective 
releases and, in genral, to take, before said authorities, 
pertinent steps to the abovementioned purposes and 
take all measures they may deem advisable to protect 
our interests, with all other necessary legal faculties, 
and we hereby declare as good and valid whatever the 
attorneys should do to our benefit 
This power comprises the authority to ratify or 
confirm on our behalf any action, as well as the faculty 
of receiving, desisting, transacting, comprondsi.:g, 
conciliating, substituing and revoking substitutions, 
taking ’notiflcations and appointing judicial or 
extrajudicial attorneys. 

Signed UI NEW BRUNSWICK 

DOCUMENTO DE PODER 

El suscrito 

obrando a nombre y representación de 

con domicilio en 

nombra a 
JIMENA ESCOBAR-UPJBE Y/O IGNACIO 
£SCOBAR-LTNJBL’ 
domiciliados en Bogota, Colombia 
CARRERA 11 A No. 94-76 OF. 305-306 

apoderados verdaderos y legales con poder especial, 
amplio y suflciente: 1. pam recabar do las oficinas y 
autoridades colombianas administralivas, judiciales y 
do policia en cualquier instancia o recurso, la 
obtención do patentes do invencwn, modelos do 
nti1idid, disenos industriales, registro do marcas, 
registro do derechos do autor y derechos conexos, 
registro do variedades vegetales,deposito do nombres 
comerciales y enseæas, registros saztitarios, asi como 
sus traspasos, prorrogas, renovaciones, canthios do 
nombre y do domicilio; 2. elaborar, tramitar, solicitar, 
obtener, realizar, ejecutar y registrar confratos, 
licencias, autorizaciones y registros do cualesquiera 
clase; 3. intervenir coma demandante o como 
demandado en cualquier instancia y recurso, y ante 
cualquier juez, entidad, corporaciôn,  funcionario 
pdblico o autoridad en acciones judiciales, 
administrativas y do policla, tales. como acciones 
dorivadas del nombre o enseæa comerciales; oposición 
al registro do marcas; acciones do caducidad y nulidad; 
acciones reivindicatorias; acciones dorivadas do la 
obtención o explotación do licencias; acciones do 
competencia desleal; demandas penales y civiles 
acciones do indemnización do peijuicios, reclamos u 
observaciones a cualquier asunto sobre propiedad 
industrial; el ejercicio do medidas cautelares y 
cualesquiera otras acciones, medidas o recursos 
similares relacionados con la propiedad industrial, los 
derechos do autor y derechos conexos y los derechos 
do obtentor do variedades vegetales. 
A este efecto, los facultamos pam elevar solicitudes, 
formular descripciones, enmiendas, protestas, 
declaraciones, opojeaçelaciones,  apelaciones 
y reclamos;pagaf iæ15tseos; ’buotas y gravdmenes 
prescritos por la let, renunciar o desistir a derechos 
concedidos o en curso do concesion; recibir toda clase 
do documentos y valores dando ci descargo respectivo, 

en general, Para dar anti dichas autoridades todos 
los pasos necesarios al efecto indicado y tomar todas 
las medidas que creyeren conducentes at resguardo de 
nuestros intereses, con todas las dennis facultades 
necesaras y por este docurnento desde 
declxeramos vÆlido v bt’eno todo cuanto los 
lucieren en nuestro beneflcio 
Este poder compreude la facultad do 
conflrniar en nuestro nombre 10 actuado, asi  
facultad do desistir, transigir, co ter, noibar, 
sustitwr y revocar sustituciones reclbir not*aciortes 
y nonibrar apoderadosjudiciales o cxtrajudicihei 

Firmado en 

ASSISTANT SECRETARY 
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CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA 
10 EAST 46Th STREET, NUEVA YORK, NY 10017 

TEL. (212) 370-0004 FAX (212) 972-1725 

LA SUSCRITA CONSUL DE COLOMBIA 

VISTOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS INTERESADOS 

CERTIFICA: 

Que ja (el) ’COUNTY CLERK" del Condado de Middlesex; Estado de Nueva 
Jersey, Estados Unidos de America, Sr.(a) ELAINE M. FLYNN, verifica la firma 
y sellos del documento certificado por el (la) seæor (a) CHRISTINA A. 
CLICKNER, notaria püblica para el Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de 
America, y quienes ejercIan en la fecha las funciones alil seæaladas y que la 
firma y sellos que se estampan en el documento son suyos y los que usan y 
acostumbran en los actos oficiales; 

Que ante el citado notario compareció y autenticó su firma en el poder adjunto, 
el(los) seæor BERNARD F. PLANTZ, quien actua en calidad de Asistente 
secretarlo de MCNEIL-PPC, INC., Compaæia que existe y esta legatmente 
organizada segün las leyes del estädo de New Jersey, USA; 

Se expide la presente certificación en Nueva York, Estados Unidos de America, 
a los 18 dIas del Mes de Agosto de 1998 y en concordancia con el artIculo 259 
del código de procedimiento CMI y 480 del código de comercio. 

LA CONSUL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO ADJUNTO. 

’AG ADO IMPUESTO DE TIMBRE V DERECIIOS CONSULAREiS 

sMOR CiNCUENTA Y SEIS 

OQLARTORDOBA

 

6.o CIBO No.  

MART A4LA R. 
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SUPERINTENDENCTA DE INDUSTRTA 
DIVISION DE NUEVAS CREACIOI 
B. S. D. 

1 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

IIhIUIIIIlIIIIIIIIIIIIIflui[iijjji No. 05027998. -00008.0000 
Fecha:2009..10..20 15:49:33 Dsp. 2020 NUECREACION1 Tm. 2 PATENTES Eve: I REGDEPOSIro Act. 444 RESPLJESTAREQUE Folios: 34 

Re: Expediente No. 05-027.998 
Solicitud de patente a nombre de McNeil-PPC, Inc. 

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, actuando como apoderada 
sustituta de acuerdo con la susiitución adjunta, identificada como aparece al pie 
de nil firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como 
apoderada de la sociedad McNeil-PPC, Inc., domiciliada en Skillman, New 
Jersey, Estados Unidos de America, solicitante de la patente de la referenda, en 
respuesta al oficio No. 06689 noiificado pot fijación en lista el 11 de junio de 
2009, relacionado con el concepto tØcnico de fondo No. 1286, para el cual se 
solicitó prórroga, me permito manifestar: 

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artIculo 34 de la Decision 
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier 
momento del trmite, presento junto con este memorial nueva descripciOn 
y nuevo capItulo reivindicatorto en los cuales se realizaron las sigulenteS 
modificadones: 

1.1 Como primera medida, se moclificó toda la solicitud para reemplazar todas 
las unidades con ci firi de ser expresadas en ci Sistema Internacional de 
Unidades. 

1.2 Se eliminaron todos los tØrnainos ambiguos tales como 
"aproximadamente" de las reivindicaciones. 

1.3 Sc modificO la reivindicaciOn independliente 1 con ci fin de incluir las 
caracterIsticas de 12 aniigua reivinclicaciOn 14. La misma moclificaciOn se 
realizO con 12 antigua reivinclicación 16 (nueva clÆusula 14). 

1.4 Se induyeron las caracterIsticas de las antiguas reivindicaciones 32y33 a la 
nueva clÆusula independiente 21 (antigua reivindicación 23). La misma 
modificaciOn fue aplicada a 12 nueva reivindicación 31 (aniigua 
reivindicación 35). 

1.5 Se ajustó todo ci capItulo reivindicatorio para que las clÆusulas 
dependientes coincidan con las modificaciones anteriormente 
niencionadas. 
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En cuanto a estas moclificaciones, me permito decir que ]as mismas no anipilan 
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitu1 y se realizaron con ci 

inirno de superar 
las 

objeciones de claridad, novedad y nivi inventivo planteadas 
pot el exa..minador en su concepto tØcnico. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estabiecido en la resJuesta einitida por esa 
Superintendencia ci 4 de marzo de 2009 para ci expedient No. 09-012.566, dado 
que la modificación que se presenta en este caso no supera las quince 
rŁivindicaciones, no se hace necesario presentar la respectha tasa de modificación 
ni ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de rivindicaciones para ci 
presente caso, siguiendo lo estabiecido por ci Superinten4ente Delegado para la 
Propiedad Industrial, ci Doctor Giancarlo Marcenaro JimØtfiez. 

2. Claridad de la solicitud 

Respecto a este punto, ci solicitante mnniflesta que mecIiaate las modificaciones 
realizadas tanto en la descripción como en ci capItulo ieivindicatorio quedan 
subsanadas in totalidad de las objeciones, de modo tal que la nueva descripción y 
las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concision a in invenciOn 
descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por ci exminador en su 
concepto tØcnico. 

En reiación con las objeciones relativas a in falta de claridad debido a in existencia 
de cxpresiones como "periodo suficiente para pasivar el adhesivo" o "tiempo 
suficiente para pasivar ci adhesivo", ci solicitan’te desea hacer Ønfasis en que 
pasivar significa hacer algo neutro, inerte o no reactivo. Siendo asI, ci tiempo 
requcrido para que un adhesivo se vueiva no reactivo es viriabie y dependerÆ de 
hi composición del adhesivo utilizado. 

Partiendo de este hecho, ci dâto  cxacto tiempo o periodo 
ci adhesivo us do en ci proceso no es relevante para coral 
para establece ci aicance del mØtodo reivindicado, pues u 
hi materia entndcrÆ que ci mØtodo para ci cual se solicit 
cumpie con la$ ctapas definidas en hi reivindicación 1 y qu 
se hace Ønfasis en que ci mØtodo que se rcclama es 
comprender ios pasos indicados en in primera dt 
caracteristica 1e que ci tiempo de exposición del adhe 
particulado sera’ igual al tiempo requerido para pasivar c 
adhesivo utilizado. AsI por cjempio, si ci tiempo par 
utilizado en ci mØtodo es de 30 segundos, ci periodo e: 
estari cxpuesto al material particulado scrÆ igual a 30 
adhesivo utilizado necesita de mayor o menor tiempo para 
tiempo de exposición del adhesivo al material particulado 

requcrido para pasivar 
tender in invcnción ni 
ia persona versada en 
L protección es ci que 
en hi reivindicación 9 

aquci que ademÆs de 
sula aimple con In 
ivo a dicho material 
hacer no reactivo ci 

i pasivar ci adhesivo 
1 que dicho adhesivo 
segundos, Pero si ci 
pasivarse, entonces ci 
sera mayor o menor. 

2 
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En este orden de ideas, no es posible expresar el tiempo de exposición en un 
valor o un rango determin ado pues este dcpenderÆ del tiempo para pasivar ci 
adhesivo empleado. 

3. Novedad 

El examinador establece en su concepto tØcnico No. 1286 que las antiguas 
reivindicaciones 1 a 40 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los 
documentos GB 842950 (Dl) yJP 10204384 (D2). 

En este scntido, me permito decir que el artIculo 16 de la Decision 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina estabiece que la invención se considera como 
nueva cuando no estÆ comprendida en ci estado de la tØcnica. Si de acuerdo con 
el espIritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si 
estÆ "comprendida" en ci estado de la tØcnica, dicha norma se estÆ reifriendo, 
naturalmente, a la totaliclad del invento y no a alguno o a algunos de los 
componentes. Para que la invenciOn pierda su calidad de novedosa, es ciaro que 
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en ci "conjunto tie conocimientos existentes 
que son aplicabks aiproceso indumiat’ como deane ci estado de la tØcnica ci Tribunal 
de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de 
octubre de 1989, publicada enjurisprudencia del Tribunal dejusticia del Acuerdo 
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pÆgina 60). 

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual 
para desvirtuar ci rŁquisito de novedad de una invención sera necesario que lo 
reivindicado pot la invenciOn bajo estudio corresponda de forma total con lo 
revelado en un documento o anterioridad scæalada, conclusion a la que se ilega 
despuØs de un anlisis exhaustivo mediante una comparación entre ci capItulo 
reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las rcferencias Dl y 
D2. 

Ahora bien, si un determin ado eiemcnto, condición o drcunstancia de la nueva 
creaciOn ya hace parte del estado dc la tØcnica no quiere do dedr, desde luego, 
que la invenciOn deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin 
razOn ha dicho ci mencionado Tribunal: "bay que adven!ir que toda creaddn es en cierta 

forma, producto del estado de la tØcnica existente, en el sentido de que el inventor 
ha de taxer en cuenta un conjunto tie conocimientos tØcnicos que le perinitan crear nuevos 
procedimientos aplicables a la industæa" (IbIdem, pÆginas 53 y 54) (el 
subrayado es nuestro). 

Pot lo tanto, como mInimo la novedad debe contemplar los siguicntcs aspectos: 

-Que la invención en estudio estØ contenida de forma TOTAL y ABS OLUTA en 
ci docuniento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en 
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los documentos que se mencionan, Si SOfl varios. 

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en 
el cual habt que hacet la comparaci6n no de lo conocido sino de lo inØdito y 
novedoso, teniendo que analizarse ci valor agregado que aporta la invención con 
sus nuevas caracteristicas al campo tØcnico al cual pertenece la invcnción en 
estudio. 

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese 
despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seth forzoso que se 
demostrara que la invención de mi mandante estØ comprendida en ci estado de la 
tØcnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las 
nuevas reivindicaciones. 

En este sentido, ci solicitante establece que las caractetIsticas incluiclas en las 
nuevas reivindicaciones independientes 1, 14, 21 y  3 (antiguas clÆusulas 1, 16, 23 
y 35, respectivamente) de la solidtud en estudio, especificamente los pasos de 
transportar ci para entrar en contacto con ci rodillo poroso dispuesto dentro de la 
cIniara e introdudr un primer flujo de fluido presurizado en la cÆinara a travØs 
del rodillo poroso pot endma del sustrato para las reivindicaciones de mØtodo y 
la fuente de fluido para entregar un segundo flujo de fluido presurizado en la 
cim2fa y ci rodillo poroso clispuesto dentro de la cimara para las reivindicaciones 
de aparato, no hablan sido enseæados iii sugeridos pot ningin docuniento en ci 
estado del arte y representan una ventaja significativa sobre los mØtodos para 
aplicar un material en partIculas a un sustrato y los aparatos para aplicar un 
material en particulas a un sustrato existentes en ci estado del arte. 

AM las cosas, es deseo del solicitante manifestar que pot medio de las 
modificaciones enunciadas en ci punto 1 de este memorial, las nuevas 
reivindicaciones 1 a 36 cumpien con ci requisito de novedad, toda vez que se ha 
limitado ci alcance de la invención al mØtodo para aplicar un material en 
particulas a un sustrato que comprende los pasos de "trani-portar dicho susfrato de 
modo tal que Øste enfre 

en contacto con el rodillo poroso d4puesto dentro de hi cdmara; e 
infroducir unprimerfiujo defluido presuriado en dicha cdmara a fravIs del rodillo poroso poT 
endma del sustrato" y al aparato para ilevar a cabo ci mØtodo descrito 
anteriormente, donde dicho aparato comprende dentro de sus elementos. "una 

fuente defluidopara entregar an segundoflujo defluidopresurizado en dichà  cdmara; an rodillo 
poroso dirpuesto dentro de dicha cdmara, dicho rodillo jxroso liene unapluralidad de poros en 
una supeficie del mismo, en donde dicho rodillo poroso estd acoplado operablemente a dicha 

fuente defluido para eniregar un segundojiujo defluido presuriado, por el cual dicho segundo 
flujo de fluido presuriado es enfregado en dicho rodillo poroso) luego dicho segundo flujo de 
fluido presuriado paca a trazils de dithos poros de dicho rodillo poroso en dicha cdmara", 
hechos que no hablan sido sugeridos ni divulgados en ningin momento pot 
ninguno de los documentos GB 842950 (Dl) y/oJP 10204384 (D2). 
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Asi las cosas, existe al menos una diferencia significativa entre la presente 
solicitud y el estado del arte. Adems, ci Manual Anclino de Patentes estabiece 
que "Para deterininar hi novedad do hi invoncidn, so debe compro/ar si existen aniidpadones 
del estado tie hi tknica que contengan ex pllcitamente todas his caracterisficas ticnicas esenciales 
de hi invention. El examen de novedad se efectüa cornparando elernento por elernento de hi 
inventiOn tal como estd definido por his reitindicadones con los del estado de hi tO nicd’. (El 
subrayado es nuestro). 

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud 
tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 36, tiene 
diferendas con ci estado del arte y, pot tanto, debe set considerada como 
novedosa. 

4. Nivel Inventivo 

El eximinador establece en su concepto tØcnico No. 1286 que las antiguas 
reivindicaciones 1 a 40 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo a la luz 
de los documentos GB 842950 (D1), JP 10204384 (D2) yWO 02/066088 (D3). 

En este sentido, ci artIculo 18 de la Decisión 486 determina que "una inventiOn tiene 
nivel inventivo, si para una persona del oficlo norm aim ente versada en la 
materia rØcnica correspondiente, esa inventiOn no hubiese resultado obvia iii se bubiese 
derivado de manera eziidente del estado tie hi ticnicd’. (El subrayado es nuestro). 

Lo anterior significa que ci an1isis de nivel inventivo no es una comparación de 
los objetos de las anterioriclades y la solicitud en estudio. El anÆ]isis de nivel 
inventivo debe demostrar la obviedad de la invendón y cómo Østa no contiene 
un sako cualitativo, que demuestre su altura inventiva. 

AsI las cosas, es deseo del solicitante manifestar que las nuevas reivindicaciones 
independientes 1, 14, 21 y 31 (anliguas reivindicaciones 1, 16, 23 y 35, 
respectivamente) de la solicitud en estudio proponen una soiución a un problexna 
y/o una necesidad que existla en ci estado del arte, ci cual se describe en las 
pÆginas 2 y 3 de la descripción y se basa en que "Los materiaks enparliculas tarnbiin 
se pueden aplicar a subsiratosfibrosos, tales como agregaciones defibras no t/idasy sintilicas. 
El material en parliculas por tanto puede Ilegar a enredarse en el agregado fibroso. Los 
subsfratos fratados de esta manera se pueden usar para formar arilculos absorbentes que 
inchijien artIculos para hi bWene femenina tales como toallas sanitarias, tampones, y panli-

protectores, ad como pa&ihesj artIculospara hi inconhinencia. Durante lafabricaciOn de tales 
artIculos, unpolvo absorbedor deifluido (poT /emplo, unpolvo stiper-absorbente) se aplica a tin 
substrato fibroso en moiimiento. El polvo stper-absorbente por tanto es fran.ferido a hi 
superficie del mateilalfibroso o regiones denfro del mateialfibroso, incrementando a,sI his 
propiedades absorbentes del subsiratofibroso. 
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La aplicacidn de materiales enparilculas a un subsirato sepuede realiar per cualquiera de un 
,ufrnero tie medios convencionaks conocidos. Per je#plo, los materiales en parilculas se pueden 
aplicar usando dirposilivos de suminisfro mecJnicos tales come conductos, arpersores de boquilla 

lo similar. 

Desafortunadamente, al usar conductos, boquil/asj lo similar para suministrar el material en 
partIculas a un substrate, particularmente tin substrate que se mueve en una velocidad alta, se 
somete a una variedad tie probkmas. Per ejemplo, es djfIcil aplicar el material en parilcuhu a 
un area predeterminada, localiada, delsubsirato. En particular, si hi aspersion delpolvo no se 
inidaj termina denire de un intervalo de iiempo esirechamente definido, el material en 
parilcidaspuede ser suministrado a silios indeseables mÆs que en el sitio deseado en el substrate. 
Ademdc, el material enpartIcalas a z’eces se somete a hi dispersiOn, es decir el material en 
parliculas no permanece kcaliado en el substratoj el material en particulas puede mgrar a 
sitios donde no se desea, contaminando de estaforma elprocedimiento. Los problemas ante riores 
se componen de substrates, inclŁijendo substrates fibrosos, los cuales a veces son procesados en 
Ilnea a velocidades que son to suficientemente rapidaspara promover la dispersion del material 
en particulas a sitios indeseados en el substrate. Per tanto, existe hi necesidad de un mØtedoj 
aparato para aplicar an material en partIcuhzc a an substrate que supere una o m6 de hu 
desventajas mendonadas anteriormente". 

En este sentido, ci objetivo de la presente invención es ci de suministrar una 
soludón al problema existente y suplir la necesidad que se tiene cuando se trata 
de cubrir un sustrato con un material en particulas para la formación de artIculos 
absorbentes. Este objetivo se logra mecliante los pasos del mØtodo y los 
elementos del aparato descritos en las nuevas reivindicaciones 1 a 36, donde las 
diferendas que existen entre dichas clÆusulas y ci estado del arte representan la 
solución a la necesidad y ci problema existentes, toda vez que en ci ejemplo de la 
pÆgina 15 se muestra cómo al realizar una prueba de laboratorio con un aparato 
como ci definido en las nuevas reivinclicaciones 21 a 36 y uiilizÆndolo aplicando 
ci m&odo de las nuevas clÆusulas 1 a 20, se logra obtener las condiciones 
deseadas del sustrato al cual se le estÆ aplicando ci material en particulas. 

AsI mismo, en dicho ejcmplo se indica que "Des uis tie que el substrate pasO a Mavis 
del montaje de szrpensidn de partIculas 108, las secciones del mismo se inspeccionaron y LI 
material en parilculas se adhirid tie manera segara al substratey el adhesive se pasivd 
sustancialmente, es deck, nopresemtando sustandalmnte ninsuna viscesidad. 

Las medalidades tie lapresente invenddn son Ætilespara aplicar un material enpartIcuhu a tin 
substrate ya que el substrate puede llevarse en comunicacidn con an kchofiuidiado de material 
en parilculas y el adhesivo formado en el substrate maniiene en su lugar el material en 

parilculas. El substrate puede franspertarse a altas velocidadesj el mater/id en particular se 
iransfiere al substrate en patrones bien definidos, predeterminados. El use de fluido tie 
cempensadón permite que un kcbo fluidizado secundario abarque una Zona tie sombra, 
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m/orando ad hi aplicacidn del material en parliculas al substrato. Los soportes mecdnicos tales 
como rodilks de tension pueden incorporarse en el aparato para promover hi pasivacidn del 
adhesivoylo uniOn del material enparticulasfirmemente al adhesivo. 

Las modalidades de hi invenciOn sonparlicu/armente ülilesparaaplicarformas enpartIculas de 
pg/meros que absorben tgua tales como dcidos poliacrilicos agentes controladores del olor 
incbjyendo Zmkitas Æcido eiilendiamiteiraace’lico (EDTA) a materiales de subsfrato. Por 
ejemplo, dicho material enparticulaspuede aplicarse a capasfibrosas que absorben lIquidos o de 
penetratiOn de liquido, ca  de fransferencia defluido, opelIculas de barrera deplastico que son 
conocidas en hi tØcnica defabricacion defabricaciOn de artIculos absorbentes que incluyen toallas 
sanitarias, pant)5rotectores, paiales artIculos para el cuidado de beridasj similares. & 
pro cedimiento uiiliado en la presente tambimn puede utiliarse para revestir mascaril/as 
quirÆrgicas, toallas v oiros arilculos de uso medico en donde una propiedad seleccionada debe 
impartirse al subsirato mediante aplicaciOn de un material enparticu/as al tmsmo. 

Otros mateiiales enpartIculasfuncionales, tales como nanoparticulasji en particular nanoclaves, 
tambiØn bueden at’licarse a mateiiales de subsfrato utili,ando el mØtodo de con formidad con hi 
presente invenciOn. De igual manera los materiales enpartIculas que imparten una caracterIstica 
en pardcuhzc, tales como un pzgmento, sabor o similar tambiØn pueden aplicarse en forma 
sel•ctiva al material utiliando elprocedimiento descrito en lapresente". 

En consecuencia, una persona versada en la materia puede ver claramente que al 
implementar el aparato de las teivindicaciones 21 a 36 y al usarlo con ci mØtodo 
descrito en las reivindicaciones 1 a 20, se obtienen las propiedades óptimas de la 
aplicación de un material en parilculas a un sustrato, hecho que no se habla 
podlido hacer antes de la fecha de prioridad de la presente invención, tal y como 

c_. se mdicó anteriormente, con lo cua.l se da cumpliniiento al requisito de nivel 
inventivo’ pot parte de la presente invendón, tal como se encuentra establecido 
en ci artIculo 18 de la Decision 486. 

En resumen, me permito decir que gradas a las modificaciones expuestas en ci 
punto 1 de este memorial y los argumentos expuestos anteriormente, la presente 
solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y nivel 
inventivo respecto al mØtodo y aparato para aplicar un material de partIculas a un 
sustrato expuestos en ci nuevo capItulo reivindicatorio. Pot lo tanto, solicito 
comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder ci 
privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio. 

Dc otra parte, solidtamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los 
argulnentos presentados en este memorial dando esincta aplicación al principio 
del debido proceso consagrado en ci artIculo 29 de la Constitución NacionaL Dc 
igual forma, si ci exrniinador considera que subsisten razones para objetar la 
presente invenciOn ruego expedir otto examen de fondo con los debidos 
motivos y razones que sustenten su objeción con ci fin de que mi mindante 

2816/P 

/(0 





I 

METODO Y APARATO PARA APLICAR MATERIAL EN PARTICULAS A UN 

SUBSTRATO 

REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS 

Esta solicitud reclama prioridad a la solicitud No. 60/557,933 presentada el 

31 de Marzo de 2004. 

10 

La presente invenciOn se refiere generalmente a un mØtodo y aparato para 

la aplicaciOn de un material en particulas a un substrata, y mÆs particularmente, a 

15 un aparato de lecho fluidizado y un mØtodo para usar tales aparatos para aplicar 

un material en particulas a un substrato. 

ANTECEDENTES DE LA TECNICA RELACIONADA 

20 La aplicación de materiales a un substrato se Ileva a cabo comünmente con 

el propOsito de manipular diversas propiedades mecÆnicas, qulmicas, fisio-

quimicas, y/o electrOnicas del substrato. Los materiales en partIculas tales como 

los polvos y las fibras representan formas de material que se pueden aplicar a un 

substrato con el fin de modificar SUS propiedades. Par ejemplo, los substratos 

25 metÆlicos pueden sen cubiertos con resinas en polvo, orgânicas.  Durante la 

aplicaciOn de temperaturas Ia suficientemente altas, las particulas rØsinosas se 

funden y fusionan en la superflcie del substrato metÆlico para formar un 
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revestimiento continuo que incrementa la resistencia quimica del substrato 

metÆlico. 

Los materiales en partIculas tambiØn se pueden aplicar a substratos 

fibrosos, tales coma agregaciones de fibras no tejidas y sintØticas. El material en 

5 particulas por tanto puede Ilegar a enredarse en el agregado fibroso. Los 

substratos tratados de esta manera se pueden usar para formar articulos 

absorbentes que incluyen articulos para la higiene femenina tales como toallas 

sanitarias, tampones, y panti-protectores, asi como panales y articulos para la 

- incontinencia. Durante la fabricaciOn de tales articulos, un polvo absorbedor del 

10 fluido (por ejemplo, un polvo super-absorbente) se aplica a un substrato fibroso en 

- movimiento. El polvo super-absorbente por tanto es transferido a la superficie del 

material fibroso o regiones dentro del material fibroso, incrementando asi [as 

propiedades absorbentes del substrato fibroso. 

La aplicación de materiales en particulas a un substrato se puede realizar 

15 por cualquiera de un nümero de medios convencionales conocidos. Por ejemplo, 

los materiales en particulas se pueden aplicar usando dispositivos de suministro 

mecÆnicos tales coma conductos, aspersores de boquilla y lo similar. 

- Desafortunadamente, al usar conductos, boquillas y Ia similar para 

suministrar el material en partIculas a un substrato, particularmerite un substrato 

20 que se mueve en una velocidad alta, se somete a una variedad de problemas. Por 

ejemplo, es dificil aplicar el material en particulas a un area predeterminada, 

localizada, del substrato. En particular, si la aspersiOn del polvo no se inicia y 

termina dentro de un intervalo de tiempo estrechamente definido, el material en 

particulas puede ser suministrado a sitios indeseables mÆs que en el sitio deseado 

25 en el substrata. AdemÆs, el material en particulas a veces se somete a la 

dispersion, es decir el material en particulas no permanece localizado en el 

substrata y el material en partIculas puede migrar a sitios donde no se desea, 

contaminando de esta forma el procedimiento. Los problemas anteriores se 
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componen de substratos, incluyendo substratos fibrosos, los cuales a veces son 

procesàdos en Ilnea a velocidades que son to suficientemente rÆpidas para 

promover la dispersiOn del material en particulas a sitios indeseados en el 

substrato. Por tanto, existe la necesidad de un mØtodo y aparato para aplicar un 

5 material en particulas a un substrato que supere una a mÆs de las desventajas 

mencionadas anteriormente. 

BREVE DESCRIPCION DE LA 1NVENCION 

10 En vista de 10 anterior, un primer aspecto de la invención provee un mØtodo 

para aplicar un material en particulas a un substrato, el mØtodo incluye las etapas 

de aplicar un adhesivo a una superficie del substrato, suspendiendo un material en 

particulas dentro de una cÆmara y transportando at substrata a travØs de una 

cÆmara para adherir de esta forma el material en particulas a (a superficie del 

15 substrato. 

Un segundo aspecto de la presente invenciOn provee un mØtodo para 

aplicar un material en particulas a un articulo de fabricaciOn, el mØtodo incluye las 

etapas de aplicar adhesivo a una superficie de una capa que forma por 10 menos 

una parte de un articulo de manufactura, suspender un material en particulas 

20 dentro de una cÆmara, transportar el articulo de manufactura a travØs de la 

câmara  para adherir asI el material en particulas a la superficie de la capa. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

25 Se provee una descripciOn mÆs detallada de la invenciOn posteriormente, 

con referenda a los dibujos anexos en donde: 

la figura I es una vista esquemÆtica de un aparato aplicador de particulas 

de acuerdo a una primera modalidad de la presente invenciOn; 
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la figura la es una vista en perspectiva detaHada del aparato aplicador de 

particulas mostrado en la figura I con una porciôn del mismo separada para 

revelar el interior del aparato; 

la figura 2 es una vista esquemÆtica de un aparato aplicador de particulas 

de acuerdo a una segunda modalidad de la presente invencion; 

la figura 3 es una vista esquemÆtica de un aparato aplicador de particulas 

de acuerdo a una tercera modalidad de la presente invención; y 

la figura 4 es una vista en perspectiva detallada del aparato aplicador de 

particulas mostrado en la figura 2 con una porción del mismo separada para 

revelar el interior del aparato. 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION 

Ahora con referencia a los dibujos, en donde los nümeros de referencia 

similares designan estructuras correspond ientes en todas las vistas, y hacienda 

referencia particular a las figuras 1 y 1a, un aparato aplicador de partIculas de 

acuerdo a la primera modalidad de la presente invención generalmente se 

identifica por el nUmero de referencia 100. En el aparato 100, un substrato 104 es 

tornado de un rodillo de surninistro 102 y transportado en una direcciOn de 

mÆquina a travØs de un par de rodillos de presiOn conducidos 106. Los rodillos de 

p.esiOn conducidos 106 cooperan con un segundo par de rodillos de presiOn 109 

para regular la tensiOn del substrato y transportar el substrato 104’a traves de un 

montaje de suspension de partIculas 108. 

El substrato. 104 pasa, desde el primer par de rodillos de presión 106, en 

proximidad a un aplicador de adhesivo 110 para aplicar un adhesivo 111 a una 

superficie del substrato 104. En la modalidad mostrada en la figura 1, el adhesivo 

111 es aplicado a una superficie de fonda de Ia membrana. Sin embargo, se 

entiende que el adhesivo 111 alternativamente puede ser aplicado a una superficie 
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superior del substrato 104 o a ambas la superficie superior y de fondo del 

substrato 104. Como se muestra, el aplicador de adhesivo 110 se dispone 

corrientes arriba en relación con el montaje de suspension de particulas 108 de 

manera que el adhesivo 111 es aplicado at substrato 104 antes de la entrada del 

5 substrato 104 en el montaje de suspensiOn de particulas 108. 

DespuØs de que se aplica el adhesivo 111 a una superficie del substrato 

104, el substrato 104 es transportado en, y a travØs del montaje de suspensiOn de 

particulas 108. El montaje de suspension de particulas 108 generalmente se 

define por una cÆmara substancialmente cerrada 112 que incluye una pared de 

10 fondo 114; una pared superior opuesta 116 dispuesta en una relaciOn separada 

con respecto a la pared de fondo 114, un par de paredes de extremo opuestas 118 

y 120 dispuestas en una relaciOn separada entre si, las paredes de extremo 118 y 

120 extendiØndose desde la pared de fondo 114 a la pared superior 116; y un par 

de paredes laterales opuestas 122 y 124 dispuestas en una relaciOn separada 

15 entre si. 

La pared de fondo 118 incluye un puerto 126 para permitir la entrada del 

substrato 104 en el montaje de suspension de particulas 108 y Ia pared de 

extremo 120 incluye un puerto 128 correspondiente para permitir que el substrato 

104 salga del montaje de suspension de particulas 108. 

20 Como se muestra en la figura I a las paredes de extremo 118 y 120 tienen 

una longitud cada una que es mayor que la anchura del substrato 104. De esta 

forma, como se muestra, el material en particulas 105 es libre de pasar desde una 

posiciOn por debajo del substrato, entre los bordes laterales terminales del 

substrato 104 y las paredes laterales 122 y 124, y arriba del substrato 104. As!, el 

25 material en particulas 105 puede pasar libremente desde una posiciOn por debajo 

del substrato 104 a una posiciOn arriba del substrato 104. 

Dispuesta dentro de la cÆmara 112 se encuentra una superficie de soporte 

de particulas 130 que separa una cÆmara impregnada de particulas 132 desde 
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una cÆmara impelente de aire 134. La superficie de soporte de particulas 130 se 

extiende desde la pared de extremo 118 a la pared de extremo 120 en una 

primera direcciOn y desde la pared lateral 122 a la pared lateral 124 en una 

segunda dirección. 

La superficie de soporte de particulas 130 es un elemento pIano horizontal 

que es estructurado y dispuesto de tal manera que cuando el material en 

particulas 105 no esta en un estado suspendido, el material en particulas 105 

pueda dejarse caer (por ejemplo, a travØs de fuerzas gravitacionales) de tal 

manera que el material en particulas 105 caiga en la superficie de soporte de 

particulas 130. 

El aparato 100 tamblØn incluye un sistema de suministro de particulas 136 

para el suministro del material en particulas 105 a la cÆmara 132. El sistema de 

suministro de particulas 136 incluye generalmente una tolva 138 para almacenar 

el material en particulas 105 y un tubo de suministro de particulas 140 acoplado a 

la tolva 138 para transportar el material en particulas 105 a la cÆmara 132. El 

sistema de suministro de particulas 136 puede incluir una vÆlvula a Ia similar para 

permitir la dosificaciOn selectiva del material en particulas 105 en la cÆmara 132. 

El sistema de suministro en particulas 136 se puede disponer como un sistema de 

alimentaciOn por gravedad simple, es decir, de tal manera que cuando la vÆlvula 

se abre el material en particulas pasa desde la tolva 138 a travØs del tubo de 

suministro de particulas 140 y ’en la cÆmara 132. Preferiblemente, el sistema de 

suministro de particulas 136 incluye una alimentaciOn variable que es coordinada 

con el uso del material en particulas 105 de tal manera que el material en 

particulas 105 dentro de la cÆmara 132 es automÆticamente reabastecido. Otros 

mØtodos adecuados para introducir el material en particulas en la cÆmara 132 por 

supuesto se pueden usar y se deben considerar dentro del alcance de la presente 

invención. 
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La superficie de soporte de partIculas 130 incluye una pluralidad de poros 

142 (mostrados de manera exagerada en tamaæo en las figuras para una claridad 

mayor) formados a lo largo de toda esta con el propôsito  de permitir el flujo de un 

fluido presurizado desde la cÆmara impelente de aire 134 en la cÆmara 132. Un 

fluido presurizado es suministrado desde una fuente de fluido 144 a travs de un 

tubo de suministro de fluido 146 y dentro de una cªmara  impelente de aire 134. 

Entonces el fluido presurizado pasa de una manera uniforme a travØs de los poros 

142 en la superficie de soporte de particulas 130 y dentro del volumen de la 

cÆmara 132. El suministro del fluido presurizado en la cÆmara 132 funciona para 

suspender el material en particulas 105 dentro de la cÆmara 132. 

El fluido presurizado preferiblemente es seleccionado de tal manera que 

sea un fluido quimicamente inerte al material en particulas 105 y el substrato 104 

a la temperatura y presión en donde el procedimiento se realiza. El fluido puede 

ser un gas, y puede comprender, por ejemplo nitrOgeno, aire 0 gases similares que 

cumplan con los requerimientos especIficos anteriores. 

AdemÆs, la hurnedad relativa del fluido se puede ajustar si es necesario. 

Por ejemplo, si el material en particulas 105 es capaz de absorber vapor de agua, 

la humedad rØlativa del fluido se puede mantener a un nivel bajo para prevenir que 

el material en partIculas 105 absorba una cantidad apreciable de vapor de agua. 

El fluido es introducido en el volumen de la cÆmara 132 a una velocidad de flujo tal 

que el material en particulas 105 sea suspendido uniformemente de manera 

sustancial dentro del volumen de la cÆmara 132. 

Durante la operación del aparato 100 mostrado en la figura 1, el adhesivo 

111 es aplicado al substrato 104 y el substrato es transportado a travØs del 

montaje de suspension de particulas 108 mientras el material en partIculas 105 se 

mantiene dentro de un estado suspendido en el volumen de la cÆmara 132. 

Conforme el substrato 105 pasa entre los puertos 126 y 128 del montaje de 

suspensiOn de particulas 108, el substrato 104 tiene el adhesivo 111 dispuesto 
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sobre este, se expone al material en particulas 105 suspendido en el volumen de 

la cÆmara 132. Durante este periodo de exposiciOn, el material en particulas 108 

se adhiere, o se junta o se asocia de otra forma con el substrato 104 a travØs del 

adhesivo 111. 

5 El tiempo de exposiciôn  del adhesivo Ill dispuesto en la superficie del 

substrata 104 al material en particulas suspendido 105 dentro de la cÆmara 132 se 

relaciona a la velocidad a la cual el substrato 142 viaja conforme pasa a travØs de 

la cÆmara 132 as! como la longitud de la trayectoria que el substrata 104 viaja 

entre los puertos 126 y 128. El substrato 104 puede, por ejemplo, moverse durante 
7 10 este periodo de tiempo a la velocidad de cerca de 60.96 metros por minuto (200 

pies par minuto) a cerca de 457.2 metros par minuto. 

El adhesivo 111 aplicado a la superficie del substrato 104 preferiblemente 

se expone al material en particulas 105 tras de un perlodo de tiempo que es 

suficiente para pasivar el adhesivo. El adhesivo 111 se hace pasivo cuando el 

15 adhesivo 111 ha sido expuesto a material en particulas suficiente 105 de tal 

manera que el adhesivo 111 no se hace sustancialmente pegajoso. 

DespuØs de haber aplicado el material en particulas 105 al substrata 104 

dentro del montaje de suspension de particulas 108, el substrato rºvestido  104 

sale del montaje de suspension de particulas 108 a travØs del puerto 128. El 

20 substratorevestido 104 entonces es transportado a un carrete de rebobinado 148. 

El carrete de rebobinado 148 puede ser accionado por un motor deaccionamiento 

150. Los chorros de aire (no mostrados en las figuras) 0 10 similar se pueden 

disponer en los puertos 126 para ayudar a mantener el material en partIculas 105 

dentro de la câmara  132 y prevenir de esta forma que escape de manera 

25 intencional el material en particulas desde la cÆmara. AdemÆs, un chorro de aire a 

Ia similar se pueden disponer en el puerto 128 que es dirigido a la superficie de la 

membrana. Tat chorro de aire puede servir para retirar cualquier material en 
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partIcutas en exceso que no se adhiera de manera segura a la superficie del 

substrato 104. 

En la modalidad de la invenciOn mostrada en la fig ura 1, el substrata 104 es 

un elemento continuo tal coma una hoja relativamente larga y delgada de material 

fibroso; Ejemplos de substratos continuos que pueden ser procesados usando 

modalidades descritas en la presente incluyen membranas de material fibroso 

tejido a no tejido, peliculas con aberturas, substratos de plÆstico, estructuras de 

pelicula estratificada, materiales laminados y/o mixtos, entre otros substratos 

continuos que se pueden formar a travØs de inter-cerrar las fibras, de laminación, 

extrusiÆn, calandrado a combinaciones de estos procedimientos. El substrato 104 

puede tener formas de secciOn transversal regular o irregular variables, tal como 

hojas, roscados, peliculas y to similar. El substrata 104 puede tener poros de 

varios tamaæos, formas a distribuciones. 

El adhesivo 111 que es aplicado al substrato 104 puede ser de 

composiciones variables. La composición del adhesivo 111 generalmente se 

selecciona de manera que facilite la uniOn del material en partIculas seleccionado 

105 al substrata 104. El adhesivo 111 generalmente es una composiciOn viscosa 

que es seleccionado para unir quimicamente y/o mecÆnicamente el material en 

partIculas 105 al substrato 104 a travØs de tales mecanismos como las fuerzas de 

van Der Waals, la uniOn de hidrOgeno, fuerzas dipolo y to similar. En una 

modalidad de la invenciOn, el adhesivo 111 comprende un compuesto 

termoplÆstico tat coma los polimeros a copolImeros de estireno, etileno, acetato de 

vinilo asi coma los copolimeros de diversos materiales orgÆnicos que son 

seleccionados para proveer viscosidad de fundido apropiada, resistencia at enlace 
:y capacidad de procesamiento. El poilmero termoplÆstico puede ser cômbinado  

con diversas resinas aglutinantes, plastificantes, antioxidantes y otros ingredientes 

funcionales tales coma los que se usan en formulaciones adhesivas fundidas en 
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caliente normales para la adherencia de diversos materiales a plÆsticos, fibras y 

otros materiales orgÆnicos. 

Mientras el adhesivo Ill generalmente es seleccionado para facilitar la 

incorporaciOn del material en particulas 104 sobre o dentro del substrato 104, la 

5 composición del adhesivo 111 puede seleccionarse por Ia menos parcialmente 

basÆndose sobre otros criterios funcionales. Por ejemplo el adhesivo se puede 

seleccionar para suministrar ciertas propiedades mecânicas,  elØctricas, ópticas, 

qulmicas, de absorción de fluidos, sensoriales u otras. 

En una modalidad de la invención, la composicion del adhesivo 111 se 
Li 

10 selecciona para adherir de una forma pegajosa un material en particulas que 

contiene calcio a sabor a un substrato de seda dental polimerico 104. El substrato 

de seda dental 104 puede ser cubierto con una sustancia tal como una cera que 

puede hacerse viscosa a travØs Je diversos medios incluyendo el calentamiento. 

La sustancia viscosa por tanto sir/e como el adhesivo 111 para adherir el material 

15 en particulas 105 a este. 

El material en particulas 105 que serÆ aplicada al substrato 104 puede ser 

cualquier materia dividida finameite en un estado sOlido, tal coma polvos, fibras y 

combinaciones de los mismos, que se pueda suspender en Ia cÆmara 132. Los 

polvos y fibras que pueden comfrender el material en particulas 105 pueden ser 

20 materiales organicos o inorgÆnics. El material en particulas 105 puede tener una 

escala amplia de densidades, tamaæos de particula, porosidades y composiciones 

quimicas. 

En una modalidad de la invenciOn el material en particulas 105 es un 

polimero de absorciOn de liquidos, tal como un polImero super-absorbente. Para 

25 los propOsitos de la presente invenciOn, el tØrmino "polimero super-absorbente" (o 

"SAP") se refiere a materiales que son capaces de absorber y retener por Ia 

menos cerca de 10 veces su peso en fluidos corporales baja una presiOn de 0.035 

kg/cm2. Los partIculas de polImerós super-absorbentes de la invenciOn pueden ser 



polimØros hidrOfilos entrelazados inorgÆnicos u orgÆnicos, tales coma los 

alcoholes polivinilicos, Oxidos de polietileno, almidones entrelazados, goma guar, 

goma xantano y lo similar. Un ejemplo adecuado de particulas super-absorbentes 

es AQUAKEEP SA-70, comercialmente disponible de Sumitomo Seika Chemicals 

5 Co., Ltd. 

El aplicador de adhesivo 110 que se usa para aplicar el adhesivo 111 al 

substrato 104 puede ser, par ejemplo, un aplicador de adhesivo de fundido en 

caliente, convencional, tal como una maquina de revestimiento de ranura, un 

aplicador de aspersion vorticial, 0 un aplicador con tamiz giratorio. El aplicador de 

10 adhesivo 110 puede incluir boquillas a aberturas de dimensiones variables para 

permitir la transferencia de adhesivo ill sabre el substrata 104. El aplicador de 

adhesivo 110 puede ser estructurado y dispuesto para cubrir toda la superficie del 

sustrato 104 de manera que la superficie total del substrato sea cubierta con 

material on particulas 105. Alternativamente, el aplicador de adhesivo 110 puede 

15 ser estructurado y dispuesto de manera que el adhesivo 111 se aplique al 

substrata en un patron seleccionado de manera que el material en particulas 105 

se adhiera al sustrato en un patron correspond iente. 

A diferencia de los aparatos de lecho fluidizado usados para revestir 

substratos pequenos que tIpicamente incluyen electrodos para la carga 

20 electrostÆtica del material en particulas que serÆ aplicado al substrato, el aparato 

de la presente invenciOn prefeniblemente no incluye ningUn medio para carga del 

material en particulas 105. Al excluir los electrodos, se piensa que el adhesivo 111 

puede ser cubierto con una capa del material en particulas 105 que es 

relativamente grueso en comparación al logrado por aquellos dispositivos de la 

25 tØcnica anterior. Par ejemplo, el grosor de la capa de material en particulas 105 se 

adhiere al substrata 104y puede vanar de cerca de 0.1 mm a cerca de 1 mm. 

Ahora con referenda a la figura 2, en donde un aparato aplicador de 

particulas 200 de acuerdo a la segunda modalidad de la presente invención es 

W!" 
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representado. El aparato 200 es similar en construcciOn al aparato 100 mostrado 

en la figura 1 y descrito anteriormente. Sin embargo, el aparato 200 se construye 

para transportar una banda 202 que tiene una pluralidad de articulos 204 

dispuestos sabre Østa en una dirección de mÆquina. El aparato 200 incluye una 

5 pluralidad de rodillos de mando 206 que son estructurados y dispuestos para 

acoplar y transportar la banda 202 en la dirección de la maquina. Los rodillos de 

mando 206 del tipo empleado en la presente pueden ser de cualquier construcción 

convencional. Tales rodillos de mando 206 son muy bien conocidos en la tØcnica y 

- por aquellos con experiencia y de esta forma no se describen con detalle en la 

10 presente. El aplicador de adhesivo 110 se dispone para aplicar un adhesivo 111 a 

una superficie superior expuesta del articulo 204. DespuØs que el adhesivo 111 se 

ha aplicado a la superficie superior expuesta del articulo 204, el articulo 204 es 

transportado en la banda 202 en, y a travØs del montaje de suspension de 

partIculas 108 para adherir, de esta forma la materia en particulas 105 a la 

15 superficie superior del articulo 204. DespuØs de que el articulo 204 pasa a travØs 

del montaje de suspension de partIculas 108, el articulo puede ser transportado 

tamblØn en la direcciOn de la mÆquina de manera que el articulo 204 pueda ser 

procesado adicionalmente. 

En Ia modalidad de la invenciOn representada en la figura 2, el articulo 204 

20 es preferiblemente un articulo sanitarlo de protecciOn tal como una toalla sanitaria 

o un panti-protector y el aparato 200 preferiblemente es incorporado dentro de una 

maquina para fabricar tal articulo. El adhesivo 111 y el material en partIculas 105 

se pueden aplicar a cualquier capa constituyente apropiada del articulo sanitario 

de protección, tal como una capa de refuerzo, nücleo absorbente, capa de 

25 transferencia a capa de cubierta. 

Ahora se hace referencia a las figuras 3 y 4, en donde un aparato aplicador 

de .partIculas 300 de acuerdo a la tercera modalidad de la presente invenciOn se 

represerita. El aparato 300 es estructurado para transportar un substrato continua 
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104 desde un rodillo de suministro 102, a travØs del montaje de suspension de 

particulas 108, a un carrete de rebobinado 148. Aunque no es mostrado en la 

figura 3, el aparato 300 puede incluir rodillos de presión conducidos como se 

muestra en la figura 1, para regular la tensiOn del substrato 104 y transportar el 

5 substrato a travØs del montaje de suspension de particulas 108. En la modalidad 

de la invención mostrada en la figura 3, el aplicador de adhesivo 110 se dispane 

para aplicar el adhesivo 111 a una superficie superior del substrato 104. 

El aparato 300 tambiØn incluye un rodillo gula 303 que se dispone dentro 

del montaje de suspensiOn de particulas 108 y se adapta para gular el substrato 

10 104 a Ia largo de una trayectoria descendente conforme al substrato 104 entra en 

el montaje de suspension de particulas 108 y una trayectoria ascendente 

conforme el sustrato sale del montaje de suspension de particulas 108. El rodillo 

gula puede ser montado a las paredes laterales opuestas 122 y 124 de la cÆmara 

112. Altemativamente, como se muestra en la figura 4, las paredes laterales 122 y 

15 124 pueden ser estructuradas para permitir el paso de los ejes de montaje 305 y 

307 a travØs de las paredes laterales 122 y 124 para permitir de esta forma que 

los ejes 305 y 307 sean montados a un cojinete 0 Ia similar. El rodillo gula 303 

puede ser estructurado coma un rodillo loco, o de manera alterna, coma se 

muestra en la figura 4, el rodillo gula 303 puede ser acoplado a un motor de 

20 impulso 311 adaptado para girar el rodillo 303. 

Se ha descubierto que cuando el aparato de acuerdo a la presente 

invenciôn  es usado para aplicar un material en particulas al substrata que tiene 

una longitud transversal ancha (es decir, una anchura mÆs grande) se aconseja 

introducir un segundo flujo de fluido presurizado en el montaje de suspension de 

25 particulas 108 en la ubicaciOn arriba del substrata 104. De esta manera, un primer 

flujo de fluido presurizado se introduce desde abajo del substrato, y un segundo 

flujo de fluido presurizado de introduce desde arriba del substrata, para promover 

as[ la dispersion uniforme del material en particulas 105 a travØs de la cÆmara 
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132. La introducciOn del segundo flujo de fluido presurizado en el montaje de 

suspensiOn de particulas 108 puede lograrse en un nUmero de formas. De 

acuerdo con una modalidad preferida de lapresente invenciOn que se muestra en 

la figura 4, el rodillo gula 303 se estructura de manera que una superficie del 

5 mismo incluye una pluralidad de poros 309 para permitir el paso de un segundo 

flujo de fluido presurizado a travØs del rodillo gula 303 y en la cÆmara 132. El 

rodillo gula 303 se acopla de manera operable a una fuente de fluido 313 para 

suministrar un fluido presurizado al rodillo gula 303. 

El aparato aplicador de particulas 300 ademÆs incluye un tubo de vaclo 315 

10 o similar que se estructura y dispone para comunicarse con la cªmara  132. El tubo 

de vaclo 315 se adapta para aplicar un vaclo a la cÆmara 132 para promover la 

suspension del material en particulas dentro de la cÆmara 132. AdemÆs, el vaclo 

aplicado mediante el tubo de vaclo 315 ayuda a mantener el material en particulas 

105 dentro de la cÆmara de manera que el material en particulas no escape de la 

15 cÆmara 132 por medio de los puertos 126 y 128. El tubo de vaclo 315 

preferiblemente se provee con un filtro a similar en su punto de comunicación con 

la cÆmara 132, el filtro estructurado y dispuesto para evitar que el material en 

particulas 105 se remueva de la cÆmara 132 mediante el vaclo aplicado a travØs 

del tubo de vaclo 315. 

20 Aunque las modalidades de la invención mostradas en las figuras han 

mostrado el montaje de suspension de particulas 108 con una configuraciOn 

horizontal, es decir de manera que el substrato se trànsporta a travØs del montaje 

de suspension de particulas 108 a lo largo de una trayectoria horizontal o una 

trayectoria de declinaciOn e inclinación, es posible que el montaje de suspensiOn 

25 de particulas 108 pueda disponerse en una manera vertical. En dicha 

configuracion, en montaje de suspensiOn de particulas 108 se dispone en 

configuracion vertical y el substrato 104 se introduce en una porciOn inferior del 

montaje y despuØs se transporta en direcciOri vertical a travØs del montaje 108. 
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EJEMPLO 

Un modelo de laboratorio de la presente invenciOn se construyó de 

conformidad con la modalidad de la invención que se muestra en la figura 3. El 

5 montaje de suspension de particulas 108 se construyO a partir de un material 

termoplÆstico, comercialmente disponible como LEXANfi  fabricado por GE 

Plastics. La pared inferior 114 y la pared superior opuesta 116 tienen dimensiones 

de 35.56 cm x 35.56 cm (LxA) y un espesor de 1.27 cm. Cada pared lateral 118 y 

120 tiene dimensiones de 35.56 cm x 35.56 cm y un espesor de 1.27 cm. El 

10 substrato 104 pasa a Ia largo de una trayectoria descendente y ascendente del 

tipo que se muestra en la figura 3. El angulo descendente del enfoque del 

substrato 104 al rodillo poroso 303 dispuesto dentro del montaje de suspension de 

particulas 108 fue 5° con relaciôh al pIano horizontal definido en el punto 

tangencial de contacto entre el substrato 104 y el rodillo poroso 303 y el angulo 

15 ascendente de salida del substrato fue 50. De este modo, la lorigitud total de la 

trayectoria desplazada por el substrato dentro de la cÆmara fue de 

aproximadamente 218.44 cm. 

El substrato 104 fue una pelibula de polietileno, comercialmente disponible 

como PLIANT 3492A, de Pliant Corp.. El substrato se transportO a una vetocidad 

20 de 12.19 m/min a travØs del montaje de suspension de particulas 108. 

Un adhesivo comercialmente disponible, FULLER HL 1042, de Fuller Corp., 

se aplicô a una superficie superior de la pelicula mediante una unidad de 

revestimiento de ranura Meltex a Una tasa de 24 g/m2 (gsm). La unidad de 

revestimiento de ranura se dispuso 2.74 rn desde Ia entrada del substrato en el 

25 montaje de suspension de particulas 108, segün se mide desde el punto de 

aplicaciOn del adhesivo al substrato al punto de entrada del substrato en el 

montaje de suspension de partIculas 108, a lo largo de la trayectoria del substrato. 
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El material en particulas suspendido dentro del montaje de suspension de 

particulas fue un polimero super absorbente, AQUAKEEP SA-70, comercialmente 

disponible de Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd. 

La superficie de soporte de particulas 130 se construyO a partir de vidrio 

5 derretido y tuvo dimensiones de 30.48 cm x 30.48 cm (LxA) y un espesor de 0.82 

cm. Las superficies de soporte de particulas 130 incluyeron una pluralidad de 

poros formados a travØs de la misma, los poros separados uniformemente entre 51 

a una distancia de 0.635 cm y con un diÆmetro de 15 pm (micras). La superficie de 

soporte 130 se dispuso aproximadamente 30.48 cm desde la pared inferior 114, 

10 como se mide desde la superficie superior de la pared inferior 114 a la superficie 

inferior de la superficie de soporte 130. 

Un flujo presurizado de aire se introdujo en la parte inferior del montaje de 

suspension de particulas 108 a travØs de un tubo de suministro de fluido 146. El 

aire se introdujo al montaje de suspension de particulas a una presión en la escala 

15 de 0.35 kg/cm2 a 0.703 kg/cm2. 

Un rodillo gula 303 se dispuso dentro del montaje de suspensiOn de 

particulas como se muestra en la figura 3, el rodillo se construyó a partir de un 

material de cerÆmica poroso del tipo comercialmente disponible de Soilmoisture 

Equipment Corp.. El material de cerÆmica tuvo un espesor de aproximadamente 

20 1.27 cm y una porosidad aproximada de 50% en volumen y On tamano de poro 

mÆximo de 6.0 urn. El rodillo se construyO para tener un diÆmetro de 3.81 cm 

segUn se mide desde la superficie exterior del manto del rodillo. Un flujo de aire 

presurizado se introdujo en el rodillo poroso a una presiOn de 0.35 kg/cm2. 

El substrato se transportO a una velocidad uniforme de aproximadamente 

25 12.19 m/min desde el rodillo de suministro 102, mÆs allÆ del aplicador adhesivo 

110 y a travØs del montaje de suspension de partIculas 108. 

Dos cuchillos en aire se colocaron en el puerto de salida del montaje de 

suspension de particulas 108 suministrando un flujo de aire en una direcciOn 
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paralela a la trayectoria de desplazamiento de la membrana a una presion de 1.05 

kg/cm2. 

DespuØs de que el substrato paso a travØs del montaje de suspensiOn de 

particulas 108, las secciones del mismo se inspeccionaron y el material en 

5 partIculas se adhirió de manera segura al substrato y el adhesivo se pasivó 

sustancialmente, es decir, no presentando sustancialmente ninguna viscosidad. 

Las modalidades de la presente invención son ütiles para aplicar un 

material en particulas a un substrato ya que el substrato puede Ilevarse en 

comunicación con un lecho fluidizado de material en particulas y el adhesivo 
U 

10 formado en el substrato mantiene en su lugar el material en particulas. El 

substrato puede transportarse a altas velocidades y el material en particulas se 

transfiere al substrato en patrones bien definidos, predeterminados. El uso de 

fluido de compensacion permite que un Jecho fluidizado secundario abarque una 

zona de sombra, mejorando as! la aplicaciOn del material en particulas al 

15 substrato. Los soportes mecÆnicos tales como rodillos de tensiOn puede 

incorporarse en el aparato para promover la pasivaciOn del adhesivo y/o uniOn del 

material en particulas firmemente al adhesivo. 

Las modalidades de la invención son particularmente ütiles para aplicar 

formas en particulas de polimeros que absorben agua tales como Æcidos 

20 poliacrIlicos, agentes controladores del olor incluyendo zeolitas, Æcido 

etilendiamitetraacØtico (EDTA) a materiales de substrato. Por ejemplo, dicho 

material en particulas puede aplicarse a capas fibrosas que absorben liquidos o de 

penetraciOn de liquido, capas de transferencia de fluido, o pelIculas de barrera de 

plÆstico que son conocidas en la tØcnica de fabricaciOn de fabricaciOn de artIculos 

25 iabsorbentes que incluyen toallas sanitarias, pantiprotectores, paæales artIculos 

para el cuidado de heridas y similares. El procedimiento utilizado en la presente 

tambiØn puede utilizarse para revestir mascarillas quirirgicas, toallas y otros 
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articulos de uso medico en donde una propiedad seleccionada debe impartirse al 

substrato mediante aplicaciOn de un material en particulas al mismo. 

Otros materiales en particulas funcionales, tales como nanopartIculas y en 

particular nanoclaves, tambiØn pueden aplicarse- -a materiales de substrato 

5 utilizando el mØtodo de conformidad con la presente invenciOn. De igual manera 

los materiales en particulas que imparten una caracterIstica en particulas, tales 

como un pigmento, sabor o similar tambiØn pueden aplicarse en forma selectiva al 

material utilizando el procedimiento descrito en la presente. 

Aunque lo anterior se dirige a varias modalidades especIficas de la presente 

10 invenciôn,  otras modalidades pueden planearse sin apartarse del alcance de la 

presente invención. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Un mØtodo para aplicar un material en particulas a un substrato, que 

comprende: 

5 aplicar adhesivo a una superflcie del substrata; 

suspender un material en particulas dentro de una cÆmara; 

transportar el substrato a travØs de la cÆmara para adherir asi el material en 

particulas a la superficie del substrato; 

-. transportar dicho sustrato de modo tal que Øste entre en contacto con el 
Li 

10 rodillo poroso dispuesto dentro de la cÆmara; e 

introducir un primer flujo de fluido presurizado en dicha cÆmara a travØs del 

rodillo poroso par encima del sustrato. 

2.- El mØtodo de conformidad con la reivindicaciOn 1, caracterizado ademÆs 

porque el material en particulas se suspende dentro dedicha cÆmara al introducir 

15 un segundo flujo de fluido presurizado en dicha carnara para suspender as[ dicho 

I material en particulas. 

3.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado ademÆs 

porque el adhesivo se aplica en un patron predeterminado al substrato. 

4.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado ademÆs 

20 porque material en particulas se selecciona del grupo que consiste en fibras, 

polvos y combinaciones de los mismos. 

5.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado ademÆs 

porque dicho material en particulas es un polimero super absorbente. 

6.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado ademÆs 

25 porque el substrato comprende una membrana de material fibroso. 

7.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado ademÆs 

porque el substrato tiene un espesor de menos de 5 mm. 

3C 
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8.- El mØtodo de conformidad con la reivindicaciOn 1, caracterizado ademÆs 

porque el substrata se transporta a una velocidad en el rango de 60.96 metros por 

minuto a 457.2 metros por minuto. 

9.- El mØtodo de conformidad con la reivindicaciôn  1, caracterizado ademÆs 

5 porque el adhesivo se expone a dicho material en particulas durante un periodo 

suficiente para pasivar el adhesivo. 

10.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

ademÆs porque una longitud de una trayectoria de dicho substrato dentro de dicha 

cÆmara y una velocidad de dicho substrato dentro de dicha cÆmara se seleccionan 

10 de manera que dicho adhesivo se exponga a dicho material en particulas durante 

un tiempo suficiente para pasivar el adhesivo. 

11.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado 

ademÆs porque dicho segundo flujo de fluido presurizado’se introduce en dicha 

cÆmara en una ubicaciOn par debajo de dicho substrato. 

15 12.- El mØtodo de conformidad con la reivindicaciOn 11, caracterizado 

ademÆs porque dicho primer flujo de fluido presurizdo se introduce en dicha 

cÆmara en una ubicación por encima de dicho substrata. 

13.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado 

ademÆs porque una cara de dicho rodillo poroso se dispone en contacto superficie 

20 a superficie con dicho substrata para guiar asi dicho substrata. 

14.- Un mØtodo para aplicar el material en particulas a un artIculo de 

fabricaciôn,  que comprende: 

aplicar adhesivo a una superficie de una capa que forma par Ia menos una 

parte de un articulo de fabricaciOn; 

25 suspender un material en particulas dentro de una cÆmara; 

transportar el artIculo de fabricación a travØs de la cÆmara para adherir asi 

el material en particulas a la superficie de dicha capa; 
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trnsportar dicho artIculo de modo tal que Øste entre en contacto con el 

rodiHo poroso dispuesto dentro de dicha cÆmara; e 

introducir un primer flujo de fluido presurizado en dicha cÆmara a travØs del 

rodillo poroso por encima de dicho sustrato. 

5 15.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado 

ademÆs porque el material en particulas se suspende dentro de dicha camara al 

introducir un segundo flujo de fluido presurizado en dicha cÆmara para suspender 

asI dicho material en particulas. 

16.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado 
U 

10 ademÆs porque dicho articulo de fabricación es un articulo de protecciOn sanitaria. 

17.- El mØtodo de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado 

ademÆs porque dicha capa de dicho articulo de fabricación es una capa de 

refuerzo, una capa de transferencia, una capa de cubierta o una capa de un 

nicleo absorbente. 

15 18.- El mØtodo de conformidad con !a reivindicación 14, caracterizado 

ademÆs porque el adhesivo se aplica en un patron predeterminado a dicha 

superficie de dicha capa. 

19.- El mØtodo de conformidad con la reivindicaciOn 14, caracterizado 

ademÆs porque el material en particulas, se selecciona del grupo que consiste en 

20 fibras, polvos 
y combinaciones de los mismos. 

20.- El mØtodo de conformidad con la reivindicaciOn 14, caracterizado 

ademÆs porque dicho material en particulas es un polimero super absorbente. 

21.- Un aparato para aplicarun material en particulas a un substrato, que 

comprende: 

25 un montaje de suspension de particulas que define una cÆmara para 

suspender un material en particulas dentro de dicho montaje de suspensiOn de 

particulas, dicho montaje de suspension de particulas tiene un primer puerto y un 

segundo puerto; 
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un transportador estructurado y dispuesto para transportar un substrato en 

dicho volumen de cÆmara por medio de dicho primer puerto, a travØs de dicho 

volumen de la cÆmara, y por fuera de dicho volumen de la cÆmara por medlo 

segundo puerto; 

5 un tubo de suministro de fluido dispuesto en comunicaciOn de flujo con 

dicha cÆmara para suministrar un flujo de fluido presurizado en dicha cÆmara para 

suspender un material en particulas en dicha cÆmara, dicho fluido presurizado es 

introducido en dicha cÆmara a una presión seleccionada suficiente para suspender 

el material en particulas dentro de dicha cÆmara; 
U 

10 un aplicador adhesivo para revestir una superlicie de dicho substrato con un 

adhesivo antes de la entrada de dicho substrato en dicha cÆmara; 

una fuente de fluido para entregar un segundo flujo de fluido presurizado en 

dicha cÆmara; 

un rodillo poroso dispuesto dentro de dicha cÆmara, dicho rodillo poroso 

15 tiene una pluralidad de poros en una superficie del mismo, en donde dicho rodillo 

poroso estÆ acoplado operablemente a dicha fuente de fluido para entregar un 

segundo flujo de fluido presurizado, por el cual dicho segundo flujo de fluido 

presurizado es entregado en dicho rodillo poroso y luego dicho segundo flujo de 

fluido presurizado pasa a travOs de dichos poros de dicho rodillo poroso en dicha 

20 cÆmara; 

por lo que dicho adhesivo se aplica a dicho substrato y dicho substrato 

revestido se trasporta a travØs de dicha cÆmara para colocar asi dicho adhesivo y 

dicho material en particulas en comunicaciOn para adherir asi dicho material en 

particulas a dicho substrato. 

25 22.- El aparato de conformidad con la reivindicaciôri  21, caracterizado 

ademÆs porque dicho aplicador de adhesivo se estructura y. dispone para aplicar 

dicho adhesivo en un patron predeterminado al substrato. 


